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(b) 表面抵抗Rsの周波数依存性

導体の表面抵抗
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(c) 表面抵抗Rsと各粗さパラメータの相関

2誘電体円柱共振器法 (IEC61788-7 )

測定方法

表面粗さによる影響

円筒空洞共振器を用いた気体の比誘電率測定
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f0 ：排気時の共振周波数
fa  ：充填時の共振周波数

比誘電率：

空気の比誘電率の測定

(b) 測定結果

f0 ：0.5kPa以下で測定
fa ： 充填開始から2時間後測定

(faの変化量が小)

(a)測定系
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1.000536[1]

(20℃乾燥空気)

1.000574
±0.000003[2]
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